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J. Vac. Sci. Technol. B 33, 061602 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935129

 VIEW DESCRIPTION

S

Effect of extreme ultraviolet photoresist
underlayer optical properties on imaging
performance
Jung Sik Kim, Han Ku Cho, Seongchul Hong and Jinho Ahn
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 061603 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4936121
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TOP 

MICROELECTRONIC &
NANOELECTRONIC DEVICES

Sacrificial structures for deep reactive ion
etching of highaspect ratio kinoform silicon x
ray lenses
Frederik Stöhr, Jonas MichaelLindhard, Jörg Hübner, Flemming Jensen, Hugh
Simons, Anders Clemen Jakobsen, Henning Friis Poulsen and Ole Hansen
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 062001 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931622

 VIEW DESCRIPTION

S

Highly efficient initiation carrier injection for
nonthermal atmospheric plasma generation
Youngmin Kim and Jaeyeong Park
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 062002 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4933043

 VIEW DESCRIPTION

S

Effects of conducting defects on resistive
switching characteristics of SiN x based
resistive randomaccess memory with MIS
structure
Sungjun Kim, Seongjae Cho, KyungChang Ryoo and ByungGook Park
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 062201 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931946
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TOP 

TOP 

ORGANIC ELECTRONICS AND
OPTOELECTRONICS

EIPBN Invited Articles

59TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ELECTRON, ION, AND PHOTON
BEAM TECHNOLOGY AND
NANOFABRICATION

Concept for assembling individual
nanostructurebased components into complex
devices
Dmitry B. Suyatin, Richard Sundberg, Ivan Maximov, Sergey Shleev and Lars
Montelius
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 062202 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931952

 VIEW DESCRIPTION

S

Integration of brokengap heterojunction
InAs/GaSb Esaki tunnel diodes on silicon
Kunal Bhatnagar, Manuel P. Caro, Juan S. RojasRamirez, Ravi Droopad, Paul
M. Thomas, Abhinav Gaur, Matthew J. Filmer and Sean L. Rommel
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 062203 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935885

 VIEW DESCRIPTION

S

Quantumdot lightemitting diodes with a
doublelayer structured hole injection layer
Sang Moo Lee, NamKwang Cho and Seong Jun Kang
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 062401 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4932542
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S
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Directed Self Assembly

Direct fabrication of high aspectratio metal
oxide nanopatterns via sequential infiltration
synthesis in lithographically defined SU8
templates
ChangYong Nam, Aaron Stein and Kim Kisslinger
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F201 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4929508

 VIEW DESCRIPTION

S

Characterization of small microfluidic valves for
studies of mechanical properties of bacteria
Da Yang, Clayton M. Greer, Branndon P. Jones, Anna D. Jennings, Scott T.
Retterer and Jaan Männik
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F202 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4929883

 VIEW DESCRIPTION

S

Fabrication of pyramidal probes with various
periodic patterns and a single nanopore
Seong Soo Choi, Myoung Jin Park, Chul Hee Han, Sae Joong Oh, Sang Hun
Han, Nam Kyou Park, YongSang Kim and Hyuck Choo
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F203 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935560

 VIEW DESCRIPTION

S

Implementation of surface energy modification
in graphoepitaxy directed selfassembly for
hole multiplication
Jan Doise, Joost Bekaert, Boon Teik Chan, Roel Gronheid, Yi Cao, SungEun
Hong, Guanyang Lin, Daniel Fishman, Yuli Chakk and Taisir Marzook
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F301 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4929884
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Nano‐ and Micro‐ Electromechanical
systems

Electrical yield verification of halfpitch 15 nm
patterns using directed selfassembly of
polystyreneblockpoly(methyl methacrylate)
Tsukasa Azuma, Yuriko Seino, Hironobu Sato, Yusuke Kasahara, Katsutoshi
Kobayashi, Hitoshi Kubota, Hideki Kanai, Katsuyoshi Kodera, Naoko
Kihara,Yoshiaki Kawamonzen, Satoshi Nomura, Ken Miyagi, Shinya
Minegishi,Toshikatsu Tobana and Masayuki Shiraishi
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F302 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931635

 VIEW DESCRIPTION

S

Simulation study on defect annihilation
dynamics in directed selfassembly lithography
Katsuyoshi Kodera, Hideki Kanai, Hironobu Sato, Yuriko Seino, Katsutoshi
Kobayashi, Yusuke Kasahara, Hitoshi Kubota, Naoko Kihara, Yoshiaki
Kawamonzen, Shinya Minegishi, Ken Miyagi, Masayuki Shiraishi, Toshikatsu
Tobana, Satoshi Nomura and Tsukasa Azuma
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F303 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935254

 VIEW DESCRIPTION

S

High resolution nanofabrication using self
assembly of metal saltpolymer nanocomposite
film
Celal Con, Ferhat Aydinoglu and Bo Cui
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F304 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935654
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S
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Beam Induced Deposition and Etching

High performance lithium niobate surface
acoustic wave transducers in the 4–12 GHz
super high frequency range
Xiao Chen, Mohammad Ali Mohammad, James Conway, Bo Liu, Yi
Yang andTianLing Ren
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F401 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935561

 VIEW DESCRIPTION

S

Enhancement of XeF2assisted gallium ion
beam etching of silicon layer and endpoint
detection from backside in circuit editing
Deying Xia, John Notte, Lewis Stern and Bernhard Goetze
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F501 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4928744

 VIEW DESCRIPTION

S

Nanopore formation in TiN membranes by the
focused electron beam of a transmission
electron microscope
HyunMi Kim, SeongYong Cho and KiBum Kim
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F502 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935504

 VIEW DESCRIPTION

S

Helium ion beam induced growth of
hammerhead AFM probes
Gaurav Nanda, Emile van Veldhoven, Diederik Maas, Hamed
Sadeghian andPaul F. A. Alkemade
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F503 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4936068

 VIEW DESCRIPTION

S
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Nanoimprint Lithography

Nanophotonics

Flexible composite stamp for thermal
nanoimprint lithography based on OrmoStamp
Marc Papenheim, Christian Steinberg, Khalid Dhima, Si Wang and HellaChristin
Scheer
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F601 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4929885

 VIEW DESCRIPTION

S

Method for high temperature nanoimprint of an
organic semicrystalline polymer
Si Wang, Johannes Rond, Khalid Dhima, Christian Steinberg, Marc
Papenheim,HellaChristin Scheer and JanChristoph Gasse
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F602 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4929882

 VIEW DESCRIPTION

S

Thermal wrinkling of nanoimprinted SU8 with
masked UVexposure
Christian Steinberg, Mhammed Belgouzi, Khalid Dhima, Marc Papenheim, Si
Wang and HellaChristin Scheer
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F603 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931688

 VIEW DESCRIPTION

S

Stereolithography with variable resolutions
using optical filter with highcontrast gratings
Yuanrui Li, Huachao Mao, He Liu, Yuhan Yao, Yifei Wang, Boxiang Song, Yong
Chen and Wei Wu
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F604 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935336

 VIEW DESCRIPTION

S
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Nanobiotechnology

Charging suppression in focusedion beam
fabrication of visible subwavelength dielectric
grating reflector using electron conducting
polymer
Mohd Sharizal Alias, HsienYu Liao, Tien Khee Ng and Boon Siew Ooi
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F701 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4929152

 VIEW DESCRIPTION

OA

Fabrication of freestanding casein devices with
micro and nanostructured regular and
bioimprinted surface features
Azadeh Hashemi, Isha Mutreja, Maan M. Alkaisi, Volker Nock and Mohammad
Azam Ali
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F901 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931591

 VIEW DESCRIPTION

S

Advances in 3D neuronal cell culture
JeanPhilippe Frimat, Sijia Xie, Alex Bastiaens, Bart Schurink, Floor
Wolbers,Jaap den Toonder and Regina Luttge
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F902 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931636

 VIEW DESCRIPTION

OA

Bosch etching for the creation of a 3D
nanoelectroporation system for high
throughput gene delivery
Paul Bertani, Wu Lu, Lingqian Chang, Daniel GallegoPerez, Ly James
Lee,Chiling Chiang and Natarajan Muthusamy
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F903 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4932157
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Advanced Pattern Transfer

Electron Beam Lithography

Carbon nanotube field effect transistor
aptasensors for estrogen detection in liquids
Han Yue Zheng, Omar A. Alsager, Cameron S. Wood, Justin M.
Hodgkiss andNatalie O. V. Plank
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06F904 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935246

 VIEW DESCRIPTION

S

Low DCbias silicon nitride anisotropic etching
Yifei Wang, He Liu, Yuanrui Li and Wei Wu
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FA01 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4930298

 VIEW DESCRIPTION

S

Directed ribbonbeam capability for novel
etching applications
Simon Ruffell and Anthony Renau
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FA02 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4932161

 VIEW DESCRIPTION

S

Topographyfree sample for thermal spatial
response measurement of scanning thermal
microscopy
Yunfei Ge, Yuan Zhang, Jonathan M. R. Weaver, Haiping Zhou and Phillip S.
Dobson
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FA03 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4933172
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Lossless layout image compression algorithms
for electronbeam directwrite lithography
Narendra Chaudhary, Yao Luo, Serap A. Savari and Roger McCay
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FD01 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4927639

 VIEW DESCRIPTION

S

Automated geometry assisted proximity effect
correction for electron beam direct write
nanolithography
Leonidas E. Ocola, David J. Gosztola, Daniel Rosenmann and Gerald Lopez
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FD02 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4931691

 VIEW DESCRIPTION

S

Patterning of defect arrays with ebeam
lithography used to develop a high throughput
ebeam defect inspection tool
Kevin D. Cummings, Ben Bunday, Matt Malloy, John Hartley, Laila Banu, M.
Mellish, Weilun Chao, A. R. Bleier and A. Banerjee
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FD03 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4934052

 VIEW DESCRIPTION

S

Multilayer onchip stacked Fresnel zone plates:
Hard xray fabrication and soft xray
simulations
Kenan Li, Michael J. Wojcik, Leonidas E. Ocola, Ralu Divan and Chris Jacobsen
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FD04 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935252
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S
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Optical and Extreme UV (EUV)
Lithography

Fabricating a highresolution mask with
improved lineedge roughness by using a
nonchemically amplified resist and a
postexposure bake
Hidetatsu Miyoshi and Jun Taniguchi
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FD05 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935558

 VIEW DESCRIPTION

S

Enhanced adhesion of electron beam resist by
grafted monolayer poly(methylmethacrylateco
methacrylic acid) brush
Francesco Narda Viscomi, Ripon Kumar Dey, Roberto Caputo and Bo Cui
J. Vac. Sci. Technol. B 33, 06FD06 (2015);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4935506

 VIEW DESCRIPTION

S

Analytic estimation and minimization of line
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